
TDP650  ロースピード
ダイヤモンドホイールソー

2021年2月現在製品カタログ

ご購入後も安心してご使用いただけるよう、高品質なサポートをご提供致します。
また、豊富な経験を持つ技術者が装置の状況に合わせた最適なメンテナンスを
実施いたします。
お困りのことがありましたらお気軽にお問合せください。

購入後も万全のサポートをお約束

関連製品

DWS 3500P ／
多機能ダイヤモンドワイヤーソー

DWS 3400／ 
横型ダイヤモンドワイヤーソー

Mecatech300SPS／
プログラム自動研磨装置

Tennant 20 ／
オスミウムコーティングシステム

進化したオスミウムコータ－
● 実体顕微鏡搭載で位置合わせ

● 切断間際は50μm

● 超小型設計でラボ用に最適

● 酸化しやすい試料に最適

● 研磨紙全面を使用して平坦性を向上

● 試料を最大8個同時研磨可能

● タッチスクリーン制御　各パラメータがスクリーン表示

● マスフローコントローラ搭載でチャンバー圧力をデジタル制御

NEW

乾式で精密切断 より脆い試料の切断に 揺動機能付自動研磨装置
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製品、その他お問合せ先

メイワフォーシス 株式会社
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： 0～300r.p.m
： 33mm
： 325×325×225mm
： 0～300g
： 100V





安全カバー
回転部をアクリルカバーで完全に覆います。
作業中にホイールへ接触することがなくなり作業の安全性が
アップします。

2軸ゴニオメーター
X軸とY軸方向に回転するホルダーです。
よりピンポイントな角度で断面出しを行えます。

バイス・ホルダー
ダブルクランプホルダーで固定しにくい試料も、
ワックスを使用せずに固定できます。

サンプル：鉄

サンプル：石炭

銅鉄　チタン　アルミ　タングステン　など金属

サファイア　石英　ジルコニア　花崗岩　石炭　など岩石

オプション一覧

吸着ホルダーモデル　TDP650V
吸着ホルダー標準付属モデルです。
TDP650の内容品に加えて、吸着ホルダーが付属され
ています。岩石、歯、骨などの薄片作成用に最適です。

切断事例

ダブルクランプ
丸棒または長方形ロッドの両端をクランプしながら、2つのク
ランプ位置間で切断するように設計されています。

吸着ホルダー
吸着ホルダーは、真空を使用してサンプルが接着されたスライ
ドガラスを保持します。切断面はスライドガラスと平行になる
ので薄いサンプルをカットすることができます。

シリコン　シリコンカーバイド　シリコンウエハ　ガラス　光学結晶　電子基板　セラミックス　など

サンプル：花崗岩

サンプル：基板

サンプル：ガラス

レンズ：X　30レンズ：X 100

その他

レンズ：X 100 レンズ：X 100

レンズ：X 100

サンプル：基板
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